






























































































专利名称(译) 超声探头和超声波弹性成像装置

公开(公告)号 US7914456 公开(公告)日 2011-03-29

申请号 US10/558642 申请日 2004-05-31

[标]申请(专利权)人(译) 大阪TAKASHI
MATSUMURA​​ TAKESHI
HAYASHI TETABUYA
OSHIKI光弘
YUASA兴典
MURAYAMA直行
椎名TSUYOSHI
玉野聪
御岳TSUYOSHI

申请(专利权)人(译) 大阪TAKASHI
MATSUMURA​​ TAKESHI
HAYASHI TETSUYA
OSHIKI光弘
YUASA兴典
MURAYAMA直行
椎名TSUYOSHI
玉野聪
御岳TSUYOSHI

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 OSAKA TAKASHI
MATSUMURA TAKESHI
HAYASHI TETSUYA
OSHIKI MITSUHIRO
YUASA OKINORI
MURAYAMA NAOYUKI
SHIINA TSUYOSHI
TAMANO SATOSHI
MITAKE TSUYOSHI

发明人 OSAKA, TAKASHI
MATSUMURA, TAKESHI
HAYASHI, TETSUYA
OSHIKI, MITSUHIRO
YUASA, OKINORI
MURAYAMA, NAOYUKI
SHIINA, TSUYOSHI
TAMANO, SATOSHI
MITAKE, TSUYOSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B5/0048 A61B5/6843 A61B8/08 A61B8/445 A61B8/463 A61B8/485 A61B8/12

优先权 2003154349 2003-05-30 JP
2003354231 2003-10-14 JP
2003178685 2003-06-23 JP

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/64c331f5-4c07-449e-a9e6-edd0b2cd4cc1


其他公开文献 US20070032726A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括与对象的接触表面接触的超声波发射/接收表面，超声波
发射/接收部分，其经由超声波发射/接收表面和接触表面将超声波发射到
对象。接收在对象中反射的超声波，以及用于执行按压操作的按压机
构，用于经由超声波发送/接收表面垂直于超声波发送/接收表面向接触表
面施加压力。

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033493929/publication/US7914456B2?q=US7914456B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7914456.PN.&OS=PN/7914456&RS=PN/7914456

